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中文摘要 本实用新型属于金属材料表面沉积超硬多层涂层技术领域,具体为一种钛/氮化钛多层薄膜的沉
积装置。它是在同一个真空室中,通过交替通入不同气体,开启电弧蒸发源沉积超硬多层薄膜,可
以实现多层薄膜厚度的精确控制。在该沉积装置通入氩气和氮气的管路上接有气体质量流量控
制器、时间继电器和气体质量流量显示仪,气体质量流量控制器连接时间继电器,时间继电器连
接气体质量流量显示仪。本实用新型解决了电弧离子镀沉积多层薄膜时采用手动控制气体流量
而导致的多层中各单元层厚度不均匀的问题,采用气体质量流量控制器来实现氩气、氮气等多
路气体的交替通入,从而保证单元层厚度的精确控制,以使沉积的超硬多层薄膜达到提高硬度和
耐磨性的要求。

公开日期 2011-01-19

语种 中文

专利申请号 CN201713572U

源URL [http://210.72.142.130/handle/321006/66748]  

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式
GB/T 7714

赵彦辉, 肖金泉, 郎文昌, 于宝海 and 华伟刚. 一种多层薄膜的沉积装置. 2011-01-19.

一种多层薄膜的沉积装置

文献类型：专利

入库方式： OAI收割

来源：金属研究所

其他版本

浏览

115
下载

0
收藏

0

» 欧盟学术资源开放存取平台 » CALIS高校机构知识库 » 台湾学术机构典藏 » 香港机构知识库整合系统 网站地图 意见反馈

� 版权所有 @2023 中国科学院 - 运行维护： 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace
�

发送邮件

�
0931-8270076

陇ICP备2021001824
号-8

甘公网安备 62010202001088号

http://www.irgrid.ac.cn/
http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/327269
http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/399972
http://www.irgrid.ac.cn/
http://www.irgrid.ac.cn/repository-list
http://www.irgrid.ac.cn/simple-search
http://www.irgrid.ac.cn/browse-author
http://www.irgrid.ac.cn/register
http://www.irgrid.ac.cn/simple-search?query1=%E8%B5%B5%E5%BD%A6%E8%BE%89%2C+%E8%82%96%E9%87%91%E6%B3%89%2C+%E9%83%8E%E6%96%87%E6%98%8C%2C+%E4%BA%8E%E5%AE%9D%E6%B5%B7+and+%E5%8D%8E%E4%BC%9F%E5%88%9A&field1=dc.contributor.author&advanced=false
http://210.72.142.130/handle/321006/66748
http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/399972
http://ir.imr.ac.cn/
http://www.openaire.eu/
http://ir.calis.edu.cn/
http://tair.org.tw/
http://hkir.ust.hk/hkir
http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/649856?mode=full
http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/649856?mode=full
http://www.cas.cn/
http://www.llas.ac.cn/
http://www.nieer.cas.cn/
http://www.cspace.org.cn/
http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=62010202001088

